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超解像度顕微鏡用の静電容量位置測定 

 

 

 

応用分野 

 高分解能顕微鏡 

 スクリーニング 

 走査型顕微鏡  

 バイオテクノロジー 

 高湿度環境でも維持される高い信頼性 

ピエゾアクチュエータによる優れた寿命 
特許取得のピエゾアクチュエータはオールセラミックで絶縁されています。これにより、リーク電流の増加による

湿度や故障から保護されます。アクチュエータは、従来のポリマー絶縁アクチュエータよりも最大10倍長い寿命を

提供。1000億回のサイクルが実証されています。 

静電容量センサーによるサブナノメートルの分解能 
静電容量性センサーはサブナノメートル分解能で接触することなく測定します。 

優れた直線性の動き、長期安定性、帯域幅（kHz）を保証します 

ゼロ点フレクシャガイドによる高いガイド精度 
フレクシャガイドは、メンテナンス、摩擦、摩耗がなく、潤滑を必要としません。剛性は高負荷容量を可能にし、

衝撃や振動に鈍感です。100％真空対応で、広い温度範囲で動作します 

ダイレクト計測による最大精度 
モーションは、ドライブまたはガイド要素の影響を受けることなく、モーションプラットフォームで直接測定され

ます。 これにより最適な再現性、優れた安定性、堅牢で高速応答の制御が可能になります。 

P-545.xC8S 

PInano Cap XY(Z)ピエゾシステム 

 

 最高レベルの安定性と再現性 

 トラベルレンジ最大200 µm × 200 µm × 
200 µm 

 E-727 

USBコントローラーおよびソフトウェ

ア搭載 

 サブナノメートルの分解能 

 ミリ秒範囲の高速応答 

 薄型で組み込みが簡単 20mm 

 埋め込み式サンプルホルダー, 

無制限に回転するノーズピース 
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動作を迅速に開始するための拡張ソフトウェア 
MATLABやNI 

LabVIEW、およびすべての汎用オペレーティングシステム(Windows、Linux、macOS)のサポートにより、ほぼすべて

の環境で統合が迅速かつ効率的に完了します。高度なプログラミング例とPIMikroMoveなどのソフトウェアツール

により、本番運用までの時間が大幅に短縮されます。 
 

仕様 

 P-545.2C8S P-545.3C8S 単位 公差 

駆動軸 X、Y X、Y、Z   

動作および位置決め     

内蔵センサー 静電容量 静電容量   

トラベルレンジ（クローズドループ

時） 
200 × 200 200 × 200 × 200 µm  

分解能(クローズドループ時)* <1 <1 nm 標準 

機械特性     

プッシュ/プルフォース容量 50 / 30 50 / 30 N 最大 

推奨荷重** 0.5 0.5 kg 最大 

駆動特性     

ピエゾセラミック PICMA P-885 PICMA P-885   

静電容量 6 (X, Y) 6 (X, Y), 12 (Z) µF ±20 % 

その他     

動作温度範囲 15～40 15～40 °C  

材料 アルミニウム アルミニウム   

質量 1 1.2 kg ±5 % 

ケーブル長さ 1.7 1.7 m +10 cm 

ピエゾコントローラー E-727.3CDA (納入品目に含まれる)   

通信インターフェイス 
イーサネット、USB、RS-

232、シリアルSPI高速インターフェイス 
  

アナログ入力/アナログ出力 

Sub-D 15 

18ビットA/Dコンバーターを介した入力 

20ビットD/Aコンバーターを介した出力 
  

コマンドセット PIジェネラルコマンドセット(GCS)   

ユーザーソフトウェア PIMikroMove   

ソフトウェアドライバ NI LabVIEWドライバ、Windows用共有ライブラリおよびLinux   

サポートされる機能 
ウェーブジェネレーター、データレコーダー、ドリフト補償

、マクロ 
  

 
 

* PI社圧電ナノポジショニングシステムは摩擦がないため、システムの分解能はアンプのノイズと測定技術によってのみ制限されます。 

** ダイナミック操作用 荷重が軽減された場合は、より高いダイナミクスな動作が可能。 

すべての仕様は室内温度22℃から±3℃に基づいています。 
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図面/画像 

 

P-545.xx8S、寸法: mm。P-545.3x8S: W = 217、C = 201。P-545.2x8S: W = 182、C = 166。 

1：モーションプラットフォームの上部取り付け表面 
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2：モーションプラットフォームの下部取り付け表面 

 

アクセサリー：P-545.PD3、ペトリ皿ホルダー、寸法: mm 
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アクセサリー：P-545.SH3、スライドガラスホルダー、寸法: mm 

1：標準スライドガラス用のくぼみ(25 mm × 75 mm) 
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注文情報 

P-545.2C8S 
PInano XY ピエゾシステム、スライドガラス用開口部、200 µm × 200 µm、capacitive 

sensors、USBデジタルコントローラー搭載 
 

P-545.3C8S 
PInano XYZ ピエゾシステム、スライドガラス用開口部、200 µm × 200 µm × 200 µm、capacitive 

sensors、USBデジタルコントローラー搭載 
 

アクセサリ 
 

P-545.PD3 
ペトリ皿ホルダー、35 mm、PInanoピエゾステージ用 
 

P-545.SH3 
PInanoピエゾステージ用顕微鏡スライドホルダー 
 

P-545.C18 
カバーガラス開口部付きカバーガラスホルダー(18 mm × 18 mm)、P-545.SH3に適合 
 

P-545.C22 
カバーガラス開口部付きカバーガラスホルダー(22 mm × 22 mm)、P-545.SH3に適合 
 

P-545.C25 
カバーガラス開口部付きカバーガラスホルダー(25 mm × 25 mm)、P-545.SH3に適合 
 

P-545.PP3 
PInanoピエゾステージ向けアクセサリー用汎用ホールディングプレート 
 

M-545.2MO 
XYステージ、25 mm × 25 

mm、マイクロメータドライブ、高い安定性、PIピエゾステージに対応、オリンパス社顕微鏡用(IX2、IX3) 
 

M-545.2MN 
XYステージ、25 mm × 25 

mm、マイクロメータドライブ、高い安定性、PIピエゾステージに対応、ニコン顕微鏡用(TIシリーズ) 
 

M-545.2ML 
XYステージ、25 mm × 25 

mm、マイクロメータドライブ、高い安定性、PIピエゾステージに対応、ライカ顕微鏡用(DMIシリーズ) 
 

M-545.2MZ 
XYステージ、25 mm × 25 

mm、マイクロメータドライブ、高い安定性、PIピエゾステージに対応、Zeiss顕微鏡用(Axio Observer) 
 

 


